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Abstract (en)
[origin: US6770118B2] The capsule and method for its filling concern to engineering of storage of gases and may be used in medicine, in household
chemistry, in fire engineering, in perfumery, as a source of gas for inflatables etc. The invention will allow to simplify and speed up processes of
creation of superfluous pressure in aerosol and others inflatable products to raise safety of their operation. The capsule for storage of gas contains
the gas proof body, inside which the sorbent material particles for gas sorbing are placed, and which is provided by the outlet sealed channel.
According to the invention the body contains the sorbent free space, which volume is sufficient to place the preset amount of the gas to be sorbed in
the solid phase, and is so made, that the gas to be sorbed can be brought into the body in the solid phase.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Kapsel und ein Verfahren zum Füllen der Kapsel sowie die Technik der Gasspeicherung und kann in der Medizin, in
der Haushaltschemie, im Feuerbekämpfungswesen, in der Parfümindustrie, als Gasquelle für aufblasbare Körper usw. verwendet werden. Die
Erfindung erlaubt es, Vorgänge zur Schaffung eines Überdruckes in Aerosolund anderen Sprühprodukten zu vereinfachen und zu beschleunigen,
um die Sicherheit des Betriebes dieser Produkte zu erhöhen. Die Gasspeicherkapsel weist ein gasdichtes Gehäuse auf, in dem Partikel eines
Sorptionsmittels zum Sorbieren von Gas enthalten sind und das mit einem abgedichteten Abgabekanal versehen ist. Gemäß der Erfindung ist im
Gehäuse ein vom Sorptionsmittel freier Hohlraum vorgesehen, dessen Volumen an eine bestimmte Menge an sorbierendem, in festem Zustand
befindlichen Gas ausreichend angepasst ist und der mit einer Gelegenheit zur Eingabe des sorbierenden, im festen Zustand befindlichen Gases
versehen ist. Das Verfahren zum Füllen der Kapsel mit Gas wird unter der Voraussetzung eines Sorptionsmittels in der Kapsel ausgeführt, die
mit einem gasdichten Gehäuse versehen ist, das Partikel eines Sorptionsmittels halten kann und mit einem Mittel zur Gasabgabe aus der Kapsel
versehen ist, wobei die Sorption durch das Sorptionsmittel des Gases erfolgt. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass in der Kapsel ein
freier Hohlraum vorgesehen ist, in den eine bestimmte Menge an in festem Zustand befindlichen Gas eingegeben wird. <IMAGE>
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